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 بِ ًام خدا

 آشٌایی با سازهاى هلی استاًدارد ایراى

 كۀٙعت٣  ٚ تحم٥مۀبت  اػۀتب٘ذاسد  ٔؤػؼۀ١  ٔمشسات ٚ لٛا٥٘ٗ اكلاح لبٖ٘ٛ 3ٔبد٠  ٤ه ثٙذ ٔٛجت ثٝ ا٤شاٖ ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد

 اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ )سػ٣ٕ( ا٤شاٖ ٘ـش ٚ تذ٤ٚٗ تع٥٥ٗ، وٝ ٚظ٥ف١ اػت وـٛس سػ٣ٕ ٔشجع تٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔلٛة ا٤شاٖ،

  .داسد عٟذٜ ثٝ سا

٘ظۀشاٖ ٔشاوۀض ٚ ٔؤػؼۀبت    ٞب٢ ف٣ٙ ٔشوت اص وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ، كۀبحت  ٞب٢ ٔختّف دس و٥ٕؼ٥ٖٛتذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسد دس حٛصٜ

ٍٕبْ ثب ٔلبِح ٣ّٔ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ؿۀشا٤ظ ت٥ِٛۀذ٢،   ؿٛد ٚ وٛؿـ٣ ٞع٣ّٕ، پظٚٞـ٣، ت٥ِٛذ٢ ٚ التلبد٢ آٌبٜ ٚ ٔشتجظ ا٘جبْ ٣ٔ

وٙٙۀذٌبٖ،  فٙبٚس٢ ٚ تجبس٢ اػت وۀٝ اص ٔـۀبسوت آٌبٞب٘ۀٝ ٚ ٔٙلۀفب١٘ كۀبحجبٖ حۀك ٚ ٘فۀع، ؿۀبُٔ ت٥ِٛذوٙٙۀذٌبٖ، ٔلۀش           

٘ۀ٤ٛغ   ؿۀٛد. پۀ٥ؾ  دِٚت٣ حبكۀُ ٔۀ٣  ٞب٢ دِٚت٣ ٚ غ٥شوٙٙذٌبٖ، ٔشاوض ع٣ّٕ ٚ تخلل٣، ٟ٘بدٞب، ػبصٔبٖكبدسوٙٙذٌبٖ ٚ ٚاسد

ؿۀٛد ٚ پۀغ اص دس٤بفۀت     ٞب٢ ٔشثٛط اسػۀبَ ٔۀ٣   ٘فع ٚ اعضب٢ و٥ٕؼ٥ٖٛتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ ثشا٢ ٘ظشخٛا٣ٞ ثٝ ٔشاجع ر٢اػ

٘ظشٞب ٚ پ٥ـٟٙبدٞب دس و٥ٕت١ ٣ّٔ ٔشتجظ ثب آٖ سؿتٝ عشح ٚ دس كٛست تل٤ٛت، ثٝ عٙٛاٖ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ )سػ٣ٕ( ا٤شاٖ چۀبح ٚ  

 ؿٛد.ٔٙتـش ٣ٔ

وٙٙۀذ   كلاح ٥٘ض ثب سعب٤ت ضٛاثظ تع٥ۀ٥ٗ ؿۀذٜ ت٥ٟۀٝ ٔۀ٣    ٔٙذ ٚ ر٢ ٞب٢ علالٝ ٔؤػؼبت ٚ ػبصٔب٤ٖٛ٘غ اػتب٘ذاسدٞب٣٤ وٝ  پ٥ؾ

ؿۀٛد. ثۀذ٤ٗ تشت٥ۀت،     دسو٥ٕتٝ ٣ّٔ عشح، ثشسػ٣ ٚ دسكٛست تلۀ٤ٛت، ثۀٝ عٙۀٛاٖ اػۀتب٘ذاسد ّٔۀ٣ ا٤ۀشاٖ چۀبح ٚ ٔٙتـۀش ٔۀ٣         

تذ٤ٚٗ ٚ دس و٥ٕت١ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ٔشثۀٛط   5 ؿٛد وٝ ثش اػبع ٔمشسات  اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ ؿٕبس٠اػتب٘ذاسدٞب٣٤ ٣ّٔ تّم٣ ٣ٔ

 ؿٛد ثٝ تل٤ٛت سػ٥ذٜ ثبؿذ. وٝ دس ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ا٤شاٖ تـى٥ُ ٣ٔ

(ISO)ا٣ِّّٕ اػتب٘ذاسد  ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ا٤شاٖ اص اعضب٢ اك٣ّ ػبصٔبٖ ث٥ٗ
 2(IECا٣ِّّٕ اِىتشٚتى٥ٙۀه )  ، و٥ٕؼ٥ٖٛ ث1ٗ٥

(OIML) ؿٙبػ٣ لب٣٘ٛ٘ ا٣ِّّٕ ا٘ذاصٜ ٚ ػبصٔبٖ ث٥ٗ
(CAC)و٥ٕؼ٥ٖٛ وذوغ غزا٣٤  4اػت ٚ ثٝ عٙٛاٖ تٟٙب ساثظ 3

دس وـۀٛس   5

ٞۀب٢ خۀبف وـۀٛس، اص آخۀش٤ٗ      وٙذ. دس تذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ ضٕٗ تۀٛجٝ ثۀٝ ؿۀشا٤ظ وّۀ٣ ٚ ٥٘بصٔٙۀذ٢     فعب٥ِت ٣ٔ

 ؿٛد. ٥ٌش٢ ٣ٔ ا٣ِّّٕ ثٟشٜ سدٞب٢ ث٥ٗٞب٢ ع٣ّٕ، ف٣ٙ ٚ كٙعت٣ جٟبٖ ٚ اػتب٘ذا پ٥ـشفت

وٙٙذٌبٖ، حفظ ػۀلأت   ث٣ٙ٥ ؿذٜ دس لبٖ٘ٛ، ثشا٢ حٕب٤ت اص ٔلش  تٛا٘ذ ثب سعب٤ت ٔٛاص٤ٗ پ٥ؾ ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ا٤شاٖ ٣ٔ

ٔح٥غۀ٣ ٚ التلۀبد٢، اجۀشا٢ ثعضۀ٣ اص      ٚ ا٣ٕٙ٤ فشد٢ ٚ ع٣ٕٔٛ، حلَٛ اع٥ٕٙبٖ اص و٥ف٥ۀت ٔحلۀٛ ت ٚ ٔلاحظۀبت ص٤ؼۀت    

ب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ سا ثشا٢ ٔحلٛ ت ت٥ِٛذ٢ داخُ وـٛس ٚ/٤ب اللاْ ٚاسدات٣، ثب تل٤ٛت ؿٛسا٢ عۀب٣ِ اػۀتب٘ذاسد، اججۀبس٢    اػتب٘ذاسدٞ

ٗ  وٙذ. ػبصٔبٖ ٣ٔ إِّّۀ٣ ثۀشا٢ ٔحلۀٛ ت وـۀٛس، اجۀشا٢ اػۀتب٘ذاسد وب ٞۀب٢ كۀبدسات٣ ٚ          تٛا٘ذ ثٝ ٔٙظٛس حفظ ثبصاسٞۀب٢ ثۀ٥

ٞب ٚ ٔؤػؼبت فعۀبَ دس   وٙٙذٌبٖ اص خذٔبت ػبصٔبٖ بٖ ثخـ٥ذٖ ثٝ اػتفبدٜثٙذ٢ آٖ سا اججبس٢ وٙذ. ٕٞچ٥ٙٗ ثشا٢ اع٥ٕٙ دسجٝ

ٞۀب ٚ   ٔح٥غ٣، آصٔب٤ـٍبٜ ٞب٢ ٔذ٤ش٤ت و٥ف٥ت ٚ ٔذ٤ش٤ت ص٤ؼتص١ٙ٥ٔ ٔـبٚسٜ، آٔٛصؽ، ثبصسػ٣، ٥ٕٔض٢ ٚ كذٚس ٌٛا٣ٞ ػ٥ؼتٓ

ؼبت سا ثش اػۀبع ضۀٛاثظ ٘ظۀبْ    ٞب ٚ ٔؤػ ٌٛ٘ٝ ػبصٔبٖ ٔشاوض ٚاػٙج٣ )وب٥ِجشاػ٥ٖٛ( ٚػب٤ُ ػٙجؾ، ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ا٤ٗ

ٞۀب  ٞب اعغب ٚ ثش عّٕىشد آٖوٙذ ٚ دس كٛست احشاص ؿشا٤ظ  صْ، ٌٛا٥ٞٙب١ٔ تأ٥٤ذ كلاح٥ت ثٝ آٖ تأ٥٤ذ كلاح٥ت ا٤شاٖ اسص٤بث٣ ٣ٔ

ا٣ِّّٕ ٤ىبٞب، ٚاػٙج٣ ٚػب٤ُ ػٙجؾ، تع٥٥ٗ ع٥بس فّضات ٌشا٘جٟب ٚ ا٘جبْ تحم٥مبت وۀبسثشد٢   وٙذ. تش٤ٚج دػتٍبٜ ث٥ٗ ٘ظبست ٣ٔ

 ثشا٢ استمب٢ ػغح اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ اص د٤ٍش ٚظب٤ف ا٤ٗ ػبصٔبٖ اػت.

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کویسیَى فٌی تدٍیي استاًدارد

 « : اصطلاحات اصلی1قسوت –ًاهِ ٍاشُ -ًاًَ فٌاٍری »

 سوت ٍ/یا هحل اشتغال: رئیس:

 ظش٤ف، ٔحٕٛد

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ؿ٣ٕ٥(

 فشٍٞٙؼتبٖ صثبٖ ٚ ادة فبسػ٣ اسؿذپظٚٞـٍش 

  

  دبیر:

 ٥ٔشوبظ٣ٕ، ػ٥ذ ٔحٕذ

 )دوتش٢ ٔٛاد(

 دا٘ـىذٜ ٔتبِٛسط٢ -عضٛ ٞئ٥ت ع٣ّٕ دا٘ـٍبٜ عّٓ ٚ كٙعت ا٤شاٖ

  

 )اػب٣ٔ ثٝ تشت٥ت حشٚ  اِفجب( اعضا:

 آلبثضسي، ح٥ٕذسضب

 )دوتش٢ ؿ٣ٕ٥(

 

 عضٛ ٞئ٥ت ع٣ّٕ پظٚٞـٍبٜ كٙعت ٘فت

 

 اػلا٣ٔ پٛس، اِٟٝ

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ص٤ؼت ؿٙبػ٣

 ٘ب٘ٛ فٙبٚس٤ٚ٢ظٜ تٛػعٝ وبسؿٙبع و٥ٕتٝ اػتب٘ذاسد ٚ ا٣ٕٙ٤ ػتبد 

  

 پ٢ٛ پ٢ٛ، حؼٗ

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ؿ٣ٕ٥(

 

 اعظٓ سح٣ٕ٥،

 )دوتش٢ ؿ٣ٕ٥(

 ٛ٘دث٥ش و٥ٕتٝ ف٣ٙ ٔتٙبظش فٙبٚس٢ ٘ب

 

 

    ٖ ٚ عضۀٛ   عضٛ ٥ٞئت ع٣ّٕ پظٚٞـۀٍبٜ پ٥ّٕۀش ٚ پتشٚؿۀ٣ٕ٥ ا٤ۀشا

 تخلل٣ ٌشٜٚ ؿ٣ٕ٥ فشٍٞٙؼتبٖ صثبٖ ٚ ادة فبسػ٣
  

 ػ٥ف٣، ٟٔٛؽ 

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ٔذ٤ش٤ت دِٚت٣(

 ٘ب٤ت سئ٥غ و٥ٕتٝ ف٣ٙ ٔتٙبظشفٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ

  

 فبض٣ّ وجٛس، فخشاِذ٤ٗ 

 )وبسؿٙبػ٣ ٔٛاد(

 ٘ب٘ٛ فٙبٚس٤ٚ٢ظٜ تٛػعٝ وبسؿٙبع ػتبد 

  

 ٌُ صسد٢، ػ٥ٕشا 

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ٟٔٙذػ٣ ٔٛاد( 
 

 حؼٗ ٔؼشٚس٢،

 )دوتش٢ ؿ٣ٕ٥(

 

 اثٛرس ػٟشاث٣،

 فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ( )دوتش٢

   ٘ب٘ٛ فٙبٚس٤ٚ٢ظٜ تٛػعٝ وبسؿٙبع ػتبد 

 

 

 عضٛ ٞئ٥ت ع٣ّٕ پظٚٞـٍبٜ اػتب٘ذاسد

 

 

 ٞب٢ پ٥ـشفتٝفٙبٚس٢تٛػعٝ ٔذ٤ش عبُٔ ؿشوت ساكذ 

  

  



 ه

 

  

 ٍیراستار:
 

 ػ٥ف٣، ٟٔٛؽ 

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ٔذ٤ش٤ت دِٚت٣(

 ٘ب٤ت سئ٥غ و٥ٕتٝ ف٣ٙ ٔتٙبظش فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و

 

 هٌدرجات فْرست

 صفحِ عٌَاى

 ص ٌفتبس پ٥ؾ

 ح ٔمذٔٝ

 1 ٞذ  ٚ دأٙٝ وبسثشد     1

 اكغلاحبت ٚ تعبس٤ف     2

 ٘بٔٝوتبة

1 

5 
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 گفتارپیش

ٞب٢ ٔشثٛط ثش ٔجٙب٢ آٖ دس و٥ٕؼ٤ٖٛ٘ٛ٥غ  وٝ پ٥ؾ« (اكغلاحبت اك٣ّ -ٚاطٜ ٘بٔٝ  -فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ»اػتب٘ذاسد 

ا٢ ثٝ عٙٛاٖ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ ثٝ سٚؽ اؿبسٜ ؿۀذٜ دس ٔۀٛسد اِۀف،     ا٣ِّّٕ/ٔٙغمٝ پز٤شؽ اػتب٘ذاسدٞب٢ ث٥ٗ

فٙبٚس٢ اجلاػ٥ٝ و٥ٕت١ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ػ٣ ٚ ٞفت٥ٕٗ ت٥ٟٝ ٚ تذ٤ٚٗ ؿذٜ، دس  5، اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ؿٕبس٠ 7ثٙذ 

لۀبٖ٘ٛ اكۀلاح لۀٛا٥٘ٗ ٚ     3تل٤ٛت ؿذ. ا٤ٙه ا٤ٗ اػتب٘ذاسد ثٝ اػتٙبد ثٙۀذ ٤ۀه ٔۀبد٠     28/10/95ٔٛسخ  ٘ب٘ٛ

، ثٝ عٙٛاٖ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤ۀشاٖ  1371ٔمشسات ٔؤػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ تحم٥مبت كٙعت٣ ا٤شاٖ، ٔلٛة ثٟٕٗ ٔبٜ 

 ؿٛد. ٔٙتـش ٣ٔ

ػۀبختبس ٚ ؿۀ٠ٛ٥    -٣ّٔ ا٤شاٖ )اػتب٘ذاسدٞب٢ 5اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ ثش اػبع اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ ؿٕبس٠ 

ٞب٢ ٣ّٔ ٚ جٟب٣٘ دس ص٥ٔٙۀٝ   ؿٛ٘ذ. ثشا٢ حفظ ٍٕٞب٣ٔ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب تحٛ ت ٚ پ٥ـشفتٍ٘بسؽ( تذ٤ٚٗ ٣ٔ

كٙب٤ع، عّْٛ ٚخذٔبت، اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ دس كٛست ِضْٚ تجذ٤ذ٘ظش خٛاٞٙذ ؿذ ٚ ٞش پ٥ـۀٟٙبد٢ وۀٝ   

دس ٍٞٙبْ تجذ٤ذ٘ظش دس و٥ٕؼ٥ٖٛ ف٣ٙ ٔشثٛط، ٔٛسد تٛجۀٝ   ثشا٢ اكلاح ٤ب تى٥ُٕ ا٤ٗ اػتب٘ذاسدٞب اسائٝ ؿٛد،

 لشاس خٛاٞذ ٌشفت. ثٙبثشا٤ٗ، ثب٤ذ ٕٞٛاسٜ اص آخش٤ٗ تجذ٤ذ٘ظش اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ اػتفبدٜ وشد.

ٖ  »ا٢ ص٤ۀش ثۀٝ سٚؽ    ا٣ِّّٕ/ٔٙغمٝ ا٤ٗ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ثش ٔجٙب٢ پز٤شؽ اػتب٘ذاسد ث٥ٗ ت٥ٟۀٝ ٚ  « ٔعۀبدَ ٤ىؼۀب

ثبؿۀذ ٚ ٔعۀبدَ ٤ىؼۀبٖ اػۀتب٘ذاسد     تشجٕٝ تخلل٣ وبُٔ ٔتٗ آٖ ثٝ صثبٖ فبسػۀ٣ ٔۀ٣  تذ٤ٚٗ ؿذٜ ٚ ؿبُٔ 

 ا٢ ٔضثٛس اػت: ا٣ِّّٕ/ٔٙغمٝ ث٥ٗ

ISO/TS 80004-1:2015, Nanotechnologies- Vocabulary-Part 1: Core terms 
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 هقدهِ

ٚجٛد آٚسدٜ وٝ دس ٞب٣٤ سا ثٝ(، فشآ٤ٙذٞب ٚ سٚؽ3-2) فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ(، 1-2) ٔم٥بع ٘ب٘ٛثب وٙتشَ ٔبدٜ دس 

سٚ٘ذ. ا٤ٗ فٙبٚس٢، ٔذ٤ش٤ت خٛاف ٚ وبس ٣ٔٞب ثٝتحم٥مبت، عشاح٣ ٚ  ٕٞچ٥ٙٗ ػبخت ٔٛاد، لغعبت ٚ ػبٔب٘ٝ

ٔٙظٛس ثٟجٛد ٤ب ِٔٛى٣ِٛ ٔبدٜ سا ثٝ ؿٙبػ٣، تشو٥ت ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ٚ آسا٤ؾٞب٣٤ ٔب٘ٙذ ا٘ذاصٜ، ؿىُ، س٤خت٤ٚظ٣ٌ

 ػبصد.تٛػعٝ فشآ٤ٙذ جذ٤ذ ٚ خٛاف جذ٤ذ ٔحلَٛ ٕٔىٗ ٣ٔ

ٞب٢ تبث٥ش لشاس دادٜ ٚ پ٥ـشفتٞب٢ ص٘ذ٣ٌ سا تحتسٚد وبسثشدٞب٢ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ وٕبث٥ؾ تٕبْ جٙجٝا٘تظبس ٣ٔ

ٚجٛد آٚسد. حت٣ ث٥ٙبٖ ثٝٞب٢ دا٘ؾ ٞب٢ استجبعبت، ػلأت٣، ػبخت، ٔٛاد ٚ فٙبٚس٢ٔحؼٛػ٣ سا دس ص٥ٔٙٝ

عٛس ٘ؼج٣ ٔحمك ؿٛد، كٙعت ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٔحممبٖ ٥٘بص ثٝ اثضاس آ ت ٔٙبػت داس٘ذ تب ثٝ آٟ٘ب دس اٌش ا٤ٗ أش ثٝ

 ساثغٝ ثب ثٟجٛد، وبسثشد ٚ تجبد ت فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ وٕه وٙٙذ.

 ن ٚ اػتفبدٜٔٙظٛس دػت٥بث٣ ثٝ ٤ه دسن ٔـتشػبص٢ اكغلاحبت ٚ تعبس٤ف، ثٝٞذ  ثؼ٥بس ٟٔٓ، ٕٞبًٞٙ

٤ىذػت ٚ ٤ىپبسچٝ دس ػشاػش جٛأع٣ اػت وٝ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ دس آٟ٘ب دس حبَ تٛػعٝ ٚ اػتفبدٜ اػت. ٔجٕٛعٝ 

 ٞب٢ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ اؿبسٜ ثٝ ٔٛاسد ص٤ش داسد:٘بٔٝٚاطٜ اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ

 ٤ه اسائٝ ػبختبس٢ ٚ ٤ب ٔف٣ٟٔٛ اص ِغبت اػتفبدٜ ؿذٜ دسفٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ -الف 

 ؿذٜ ثشا٢ ٚاحذٞب٣٤ خبف اص صثبٖ دس ا٤ٗ ٚاطٜ ٘بٔٝ.ختلبف دادٜتعبس٤ف ا -ب 

٘بٔٝ دس حبَ  ا٤ٗ ثخؾ اص اػتب٘ذاسد ٣ّٔ، اكغلاحبت ف٣ٙ ٚ تعبس٤ف ٔشثٛط ثٝ اكغلاحبت اك٣ّ ثشا٢ ٚاطٜ

تش دس ٔجٕٛعٝ ٘بٔٝ ٌؼتشدٜ عٙٛاٖ ٤ه پب٤ٝ ٚ اػبع ثشا٢ ٤ه ٔجٕٛعٝ ٚاطٜپ٥ذا٤ؾ سا ث٥بٖ وشدٜ ٚ ثٝ

 سٚد.وبس ٣ّٔ٣ٔ اكغلاحبت ٚ تعبس٤ف دس حٛصٜ ٘ب٘ٛ ثٝاػتب٘ذاسدٞب٢ 

 ٞب٢ ص٤ش اػت:٘بٔٝ، ؿبُٔ لؼٕت ٚاطٜ -فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ عٙٛاٖ و٣ّتحت ISO/TS 80004اػتب٘ذاسد 

 : اكغلاحبت اك1٣ّلؼٕت  -

 : ٘ب٘ٛاؿ٥بء2لؼٕت  -

 : ٘ب٘ٛاؿ٥بء وشث3٣ٙلؼٕت  -

 : ٔٛاد ٘ب٘ٛػبختبس4لؼٕت  -

 : فلُ ٔـتشن ٘ب٘ٛ/ ص٤ؼت5لؼٕت  -

 : ٔـخلٝ ٤بث٣ ٘ب٘ٛاؿ٥بء6لؼٕت  -

 : تـخ٥ق ٚ دسٔبٖ ثشا٢ ػلأت7٣لؼٕت  -
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 : فشآ٤ٙذٞب٢ ػبخت ٘ب٘ٛ ٔٛاد8لؼٕت  -

 ٞب٢ ثشل٣ ٘ب٘ٛپذ٤ذ: ٔحلٛ ت ٚ ػبٔب9ٝ٘لؼٕت  -

 ٞب٢ فٛت٥٘ٛه ٘ب٘ٛپذ٤ذ: اجضا ٚ ػبٔب10ٝ٘لؼٕت  -

 ٘بٔٝ ٔشثٛط ثٝ آٖ ٞب٢ ٘بصن ٚ ٚاطٜٞب، ٘ب٘ٛ ٤ٝٞب، ٘ب٘ٛپٛؿؾ: ٘ب٘ٛ 11ٝ٤لؼٕت  -

 ٞب٢ وٛا٘ت٣ٔٛ دس فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ: پذ٤ذ12ٜؼٕت ل -

 : ٌشافٗ ٚ ػب٤ش ٔٛاد دٚ ثعذ13٢لؼٕت  -

 ٔٙظٛس تؼ٥ُٟ استجبعبت ؿذٜ دس فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ، عجبسات ٚ اكغلاحبت٣ وٝ ثٍٕٝٞبْ ثب تغ٥٥ش ٚ تحٛ ت ا٤جبد

، «٘ب٘ٛٔم٥بع»ا٘ذ.  ثشا٢ ثؼ٥بس٢ اص جٛأع، ٔعٙب٢ عجبسات٣ ٔب٘ٙذ تش ؿذٜتش ٚ دل٥كسٚ٘ذ ٥٘ض خبفوبس ٣ٔثٝ

اػتٙجبط  (SI) ا٣ِّّٕ ٤ىبٞب( ٚ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ ثب وبسثشد ٔٙغم٣ ٤ىب٢ ٔم٥بع دس دػتٍبٜ ث4ٗ٥-2) «٘ب٘ٛٔٛاد»

آٖ  ا٢ وٝ پغ اصثٛدٜ ٚ ٔب٥ٞت ا٤ٗ ٤ىب ٥٘ض ثب وّٕٝ 10-9ٚ٘ذ ٘ب٘ٛ دل٥مبً ثٝ ٔع٣ٙ ا٘ذاصٜ ٤ىب٢ ؿٛد. پ٥ؾ٣ٔ

 «٘ب٘ٛاؿ٥بء » ، اكغلاحبت٣ ٔب٘ٙذ80004ا٤ضٚ  –ؿٛد.  أب دس ٔجٕٛعٝ اػتب٘ذاسدٞب٢ ا٤شاٖآ٤ذ تع٥٥ٗ ٣ٔ٣ٔ

٥ٌش٢ ٚ اػبػ٣ ٘ب٘ٛٔٛاد ٞب٢ لبثُ ا٘ذاصٜثب اػتفبدٜ اص ٔشصٞب٢ ٞٙذػ٣ ٚ ا٘ذاصٜ، جٙجٝ «٘ب٘ٛٔم٥بع » ( 2-5ٚ)

وٙذ وٝ ٔحذٚدٜ عَٛ ٘ب٘ٛاؿ٥بء ٗ تعش٤ف ث٥بٖ ٣ٔوٙٙذ. دسكٛست اػتفبدٜ اص عجبست ٘ب٘ٛٔم٥بع، ا٣ٔ٤ سا ث٥بٖ

تٛا٘ذ خبسج اص ٔشصٞب٢ دل٥ك سا٤ج ٚ ٔشتجظ ثب ٔفْٟٛ ٔم٥بع ثبؿذ، ثب ث٥بٖ ا٤ٙىٝ ٔشصٞب٢ ثب ٣٤ ٚ پب٣ٙ٥٤  ٣ٔ

 كٛست تمش٤ج٣ ٞؼتٙذ.ا٤ٗ ٔم٥بع ثٝ

ٔجضا ٚ ٤ب ٌش٣ٞٚ  ٞب٢ثٙذ٢ اتٓٔٙظٛس ج٥ٌّٛش٢ اص دػتٝ( دس تعش٤ف ٘ب٘ٛٔم٥بع ثnm 1ٝحذ پب٣ٙ٥٤ )تمش٤جب 

سٚد. وبس ٣ٔثٝ (2-6)٘ب٘ٛػبختبسٞب عٙٛاٖ ٘ب٘ٛاؿ٥بء، ٚ ٤ب اجضا٢ ٞب٢ ٔجضا ثٝٞب ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ِٔٛىَٛاص اتٓ

دسكٛست فمذاٖ چ٥ٙٗ حذ پب٣ٙ٥٤، ٔٛاسد فٛق دس دػتٝ ثٙذ٢ ٘ب٘ٛاؿ٥بء ٤ب اجضا٢ ٘ب٘ٛػبختبسٞب لشاس خٛاٞٙذ 

 ٤ٝ )ٔب٘ٙذ ٌشافٗ( وٝ  ا٢ تهٞب٢ كفحٝفِٛشٖ ٚ ػبختبس ٞب٢ٌشفت. ٕٞچ٥ٙٗ ثب٤ذ دس ٘ظش داؿت وٝ ِٔٛىَٛ

 ٞب٢ ػبص٘ذٜ ٣ٕٟٔ ثشا٢ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ ٔحؼٛة د٥ُِ ا٤ٙىٝ ثخؾداس٘ذ، ثٝ nm 1دس عُٕ اثعبد٢ وٕتش اص 

 ؿٛ٘ذ، جض٣٤ اص ٘ب٘ٛ ٔٛاد ٞؼتٙذ.٣ٔ

 ٞب٢ وٙؾػَّٛ، ٚ ثشٞٓ -ٞب٢ رسٜوٙؾ٤ٚظٜ ثشٞٓؿٙبخت٣ ٚاثؼتٝ ثٝ ا٘ذاصٜ، ثٝثشا٤ٗ، اثشات ص٤ؼتعلاٜٚ

 داس٘ذ. nm 100ٚ ث٥ـتش اص  nm 1ٔح٥غ٣ ٔشتجظ ثب فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ ٥٘ض ػبختبسٞب٣٤ ثب ا٘ذاصٜ وٕتش اص ص٤ؼت

ا٢، حبِت پبسأتشٞب٣٤ ٔب٘ٙذ ٘ؼجت ٔٙظش٢، ؿ٣ٕ٥ پب٤ٝ، حبِت وّٛخٝ علاٜٚ ثش ا٘ذاصٜ، اثشات ٔتمبثُ ٚ پ٥چ٥ذٜ

ؿٙبخت٣ ٔشتجظ ثب ٔٛاد ٔح٥غ٣ ٚ ص٤ؼتٞب٢ ص٤ؼتوٙؾثشٞٓ ف٥ض٤ى٣، خٛاف ػغح٣ ٚ ػب٤ش ٔٛاسد ٥٘ض س٢ٚ

 ٘ب٘ٛ ػبختبس تبث٥شٌزاس ٞؼتٙذ.

٘فعبٖ ثب ٌؼتشؽ تٛػعٝ اكغلاحبت ف٣ٙ ثب ػشعت٣ ص٤بد دس حبَ ٌؼتشؽ اػت ٚ ثب٤ذ پبػخ٢ٍٛ ٥٘بصٞب٢ ر٢

٘ب٘ٛ، ثّىٝ ثب٤ذ  ٞب٢ ثش اػبع ؿىُ ٚ ا٘ذاصٜدا٘ؾ، اكغلاحبت ف٣ٙ ل٢ٛ ٔٛسد ٥٘بص اػت وٝ ثب٤ذ ٘ٝ تٟٙب جٙجٝ
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سا ثٝ ٘ح٢ٛ  اكغلاحبت ٔشثٛطدس ت٥ِٛذؿذٜ ٞب٣٤ ثش اػبع خٛاف ٚ عّٕىشد ٘ب٘ٛاؿ٥بء ٚ ٔٛاد ٘ب٘ٛػبختبس جٙجٝ

 ٔٛثش ا٘تمبَ دٞذ.

 ٔٙظٛس ا٤جبد ٤ه استجبط ث٥ٗ ٔفب٥ٞٓ پ٥چ٥ذٜ دس تعبس٤ف ٚجٛد داسد، وٝ ثشا٢ داس ثٕٝٞٛاسٜ چبِـ٣ ادأٝ

ؿٛد وٝ داس اػت. تبو٥ذ ٣ٔوٙٙذٜ ٔع٣ٙٞب ٚ جٛأع ٔلش ب٢ تجبس٢، دِٚت٘فعبٖ دس تحم٥مبت، وبسثشدٞر٢

ٌش و٣ّ ثشا٢ تؼ٥ُٟ استجبعبت ، تٛك٥ف80004ا٤ضٚ  –تعش٤ف ٘ب٘ٛٔم٥بع دس ٔجٕٛعٝ اػتب٘ذاسدٞب٢ ا٤شاٖ

 ٔشثٛط ثٝ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ اػت.

سثشدٞب٢ ع٣ّٕ، تٙظ٥ٓ ٔمشسات آٟ٘ب دسوب اكغلاحبت اك٣ّ ٚ تعبس٤ف آٟ٘ب دس عَٛ صٔبٖ ٚ ثشا٢ اػتفبدٜ تٛػعٝ

٥ٌش٢ ٚ ػب٤ش وبسثشدٞب ثٟجٛد پ٥ذا وشدٜ اػت. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ عّٓ دس حبَ ظٟٛس ٚ ٌؼتشؽ اػت، ظشف٥ت ا٘ذاصٜ

ت. ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ ؿٙبخت تش دس ٔم٥بع ٘ب٘ٛ ٥٘ض سٚ ثٝ پ٥ـشفت اػتعٛس و٤٣ّبث٣ ٘ب٘ٛٔٛاد ٚ ٤ب ثٝٚ ٔـخلٝ

   ص٤بد٢ ثشخٛسداس اػت. اص ا٥ٕٞت اكغلاحبت ٚ تعبس٤ف آٟ٘ب ٥٘ض 

دس ٤ه چبسچٛة ٕٞبًٞٙ ٚ دس  80004ا٤ضٚ  –اػتب٘ذاسد ا٤شأٖجٕٛعٝ اص  لؼٕتثؼ٥بس٢ اص تعبس٤ف دس ا٤ٗ 

ثشا٤ٗ، تـخ٥ق ا٤ٙىٝ وب ٞب٢ ا٘ذ. علا٤ٜٚه ٘ظبْ ثٝ كٛست ػّؼّٝ ٔشاتت ثشا٢ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ تع٥٥ٗ ؿذٜ

 ؼتٙذ ٥٘ض ا٥ٕٞت ثب ٣٤ داسد.ػبختٝ ؿذٜ حب٢ٚ ٘ب٘ٛٔٛاد، اِضأبً جضٚ ٘ب٘ٛٔٛاد ٥٘

حبَ، ا٤ٗ  دٞذ. ثبا٤ٗ( سا ٘ـبٖ 2٣ٔ-7) «٤بفتٝ٘ب٘ٛػبختبس»ٚ ٔٛاد  «٘ب٘ٛاؿ٥بء»، «٘ب٘ٛٔبدٜ»استجبط ث٥ٗ  1ؿىُ

وشدٖ ا٤ٗ احتٕبَ سا ٘ذاسد وٝ ٤ه ٘ب٘ٛؿئ ٕٔىٗ اػت ٘ب٘ٛػبختبسٞب٢ ػغح٣ ٤ب  سد ػّؼّٝ ٔشاتت للذ

 آَ دس٘ظشٌشفتٝ ؿٛد.ثب٤ذ ٤ه عشحٛاسٜ ٤ب ا٤ذٜداخ٣ّ داؿتٝ ثبؿذ. ثٙبثشا٤ٗ ا٤ٗ ؿىُ 
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 چارچَب ًاًَهَاد -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘ب٘ٛ ٔبدٜ

٘ب٘ٛؿئ )ٞشٌٛ٘ٝ اثعبد خبسج٣ 

 دس ٔم٥بع ٘ب٘ٛ(

٘ب٘ٛػبختبس٤بفتٝ )ػبختبس  ٔبدٜ

داخ٣ّ ٚ ٤ب ػغح٣ دس ٔم٥بع 

 ٘ب٘ٛ(
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 : اصطلاحات اصلی1قسوت –ًاهِ ٍاشُ -ًاًَ فٌاٍری

 ّدف ٍ داهٌِ کاربرد       1

فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ  ٞذ  اص تذ٤ٚٗ ا٤ٗ اػتب٘ذاسد اسائٝ اكغلاحبت ٚ تعبس٤ف ٔشتجظ ثب اكغلاحبت اك٣ّ دس ص٥ٔٙٝ

آٟ٘ب دس  ٞب ٚ افشاد دس كٙعت ٚ ٕٞٝ وؼب٣٘ وٝ ثب ٔٙظٛس تؼ٥ُٟ استجبعبت ث٥ٗ ػبصٔبٖاػت.  ا٤ٗ اػتب٘ذاسد ثٝ

 تعبُٔ ٞؼتٙذ دس٘ظشٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

 اصطلاحات ٍ تعاریف     2

2-1  

 ًاًَهقیاس 

nanoscale 

 اػت. nm 100تب  nm 1ٌؼتشٜ ا٘ذاصٜ ث٥ٗ تمش٤جبً 

 ؿٛ٘ذ. ٤بث٣ ٣ٕ٘ ؿٛ٘ذ غبِجبً دس ا٤ٗ ٌؼتشٜ ا٘ذاصٜ ٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ خٛاك٣ سا وٝ اص ا٘ذاصٜ ٞب٢ ثضسٌتش، ثشٖٚ -یادآٍری

2-2 

 علن ًاًَ/ ًاًَعلن 
nanoscience 

ٞب٢ ٚاثؼتٝ ثٝ ػبختبس ٚ ا٘ذاصٜ، غبِجبً دس ٘ب٘ٛٔم٥بع دس ؿشا٤غ٣ وٝ خٛاف ٚ پذ٤ذٜ ٔغبِعٝ، وـف ٚ دسن ٔبدٜ

٤بث٣ )اػتٙتبج( اص ٞب٢ ٔٙفشد ٚ غ٥شلبثُ ثشٖٚٞب ٚ ِٔٛىَٛؿٛ٘ذ. ا٤ٗ خٛاف ٔتٕب٤ض ثب خٛاف اتٓظبٞش ٣ٔ

 ؿىُ ٕٞبٖ ٔبدٜ ٞؼتٙذ. 

2-3  

 فٌاٍری ًاًَ

nanotechnology 

ثشداس٢ اص ( ثشا٢ ثٟش1ٜ-2) ٘ب٘ٛٔم٥بعوبس٢ ٚ وٙتشَ ٔبدٜ، غبِجبً دس ٞب٢ ع٣ّٕ دس دػتاػتفبدٜ اص دا٘ؼتٝ

ٞب٢ ٔٙفشد ٚ ٞب ٚ ِٔٛىَٛٞب ٚ خٛاف ٚاثؼتٝ ثٝ ػبختبس ٚ ا٘ذاصٜ اػت. ا٤ٗ خٛاف ٔتٕب٤ض ثب خٛاف اتٓپذ٤ذٜ

 ؿىُ تٛدٜ ٕٞبٖ ٔبدٜ ٞؼتٙذ.٤بث٣ )اػتٙتبج( اص غ٥شلبثُ ثشٖٚ
 ؿٛد.وبس٢ ٚ وٙتشَ ؿبُٔ ػٙتض ٔٛاد ٞٓ ٣ٔدػت -1یادآٍری 
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2-4   

 ًاًَهادُ

nanomaterial 

اػت ٤ب ػبختبس داخ٣ّ ٤ب ػبختبس ػغح٣ آٖ ٘ب٘ٛٔم٥بع  (1-2) ٘ب٘ٛٔم٥بعا٢ وٝ ٞش ثعذ خبسج٣ آٖ ٔبدٜ

 اػت.
 ا٤ٗ اكغلاح ع٣ٕٔٛ ؿبُٔ ٘ب٘ٛؿئ ٚ ٔبدٜ ٘ب٘ٛػبختبس اػت. -1یادآٍری

 ( ٥٘ض ٔـبٞذٜ ؿٛ٘ذ. 2-10( ٚ ٘ب٘ٛٔبدٜ تلبدف٣)2-9(، ٘ب٘ٛٔبدٜ ػبختٝ ؿذٜ)2-8٘ب٘ٛٔبدٜ ٟٔٙذػ٣ ؿذٜ ) -2یادآٍری 

  2-5  

 ًاًَشئ 

nano- object 

 اػت.( 1-2) ٘ب٘ٛٔم٥بع ٔجضا اص ٔبدٜ ثب ٤ه، دٚ ٚ ٤ب ػٝ ثعذ خبسج٣ دس ٞش لغعٝ

 اثعبد خبسج٣ دْٚ ٚ ػْٛ عٕٛد ثش ثعذ اَٚ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ عٕٛد ثش ٤ىذ٤ٍش ٞؼتٙذ. -یادآٍری 

2-6 

 ًاًَساختار 

nanostructure 

 (1-2) ٘ب٘ٛٔم٥بع ٔشتجظ ثب ٞٓ وٝ ٤ه ٤ب ث٥ـتش اص ٤ه جضء آٟ٘ب دس ٔحذٚدٜ دٞٙذٜتشو٥ج٣ اص اجضا٢ تـى٥ُ

 لشاس داس٘ذ.

 ؿٛد.ؿذٜ اص ٘بپ٥ٛػت٣ٍ دس خٛاف تعش٤ف ٣ٔٔشص ٔـخقكٛست ٤ه ٘بح٥ٝ ثٝ ٤ه -1 یادآٍری

2-7 

 ًاًَساختاریافتِ هادُ

nanostructured material 

 ( داخ٣ّ  ٚ ٤ب ٘ب٘ٛػبختبس ػغح٣ اػت.2-6)٘ب٘ٛػبختبسا٢ وٝ داسا٢ ٔبدٜ

وٙذ. داؿتٝ ثبؿذ سا سد ٣ٕ٘( ػبختبس داخ٣ّ ٚ ٤ب ػبختبس ػغح٣ ٘ب٘ٛٔم٥بع 5-2) ٘ب٘ٛؿئوٝ  ا٤ٗ تعش٤ف، أىبٖ ا٤ٗ -1یادآٍری 

 ؿٛد.(، عجبست ٘ب٘ٛؿ٥ئ تٛك٥ٝ 1٣ٔ-2ئ دس ٔم٥بع ٘ب٘ٛ ثبؿٙذ )٥اٌش اثعبد خبسج٣ ؿ

2-8 

 شدُ هٌْدسی ًاًَهادُ

engineered nanomaterial 

 ٔٙظٛس ٞذ  ٚ ٤ب عّٕىشد خبف اػت.ؿذٜ ثٝ( عشاح4٣-2) ٘ب٘ٛٔبدٜ
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2-9 

 شدُ ساختِ ًاًَهادُ

manufactured nanomaterial 

 عٛس ٞذفٕٙذ ت٥ٟٝ ؿذٜ اػت.( وٝ ثشا٢ داؿتٗ خٛاف ٚ ٤ب تشو٥ج٣ خبف ث4ٝ-2) ا٢٘ب٘ٛٔبدٜ

2-10 

 تصادفی ًاًَهادُ
incidental nanomaterial 

 كٛست ٔحلَٛ جب٘ج٣ غ٥شٞذفٕٙذ ٤ه فشا٤ٙذ ا٤جبد ؿذٜ اػت.( وٝ ث4ٝ-2) ا٢٘ب٘ٛٔبدٜ

 ا٤ٗ فشآ٤ٙذ ؿبُٔ ػبخت، فشا٤ٙذٞب٢ فٙبٚس٢ ص٤ؼت٣ ٚ ٤ب ػب٤ش فشآ٤ٙذٞب اػت. -1یادآٍری 

 ٔشاجعٝ ؿٛد. ISO/TR 27628:2007اػتب٘ذاسد  21-2ثٙذ ثٝ « رسات ثؼ٥بس س٤ض»ثشا٢ ثخؾ  -2یادآٍری

2-11 

 ًاًَساخت

nanomanufaturing 

ٔٙظٛس دػت٥بث٣ ( ث1ٝ-2)٘ب٘ٛٔم٥بع ٞب٢ ػبخت دس (، ٚ ٤ب ٌب4ْ-2)٘ب٘ٛٔٛاد  ػٙتض ٞذفٕٙذ، ا٤جبد ٚ ٤ب وٙتشَ

 ثٝ اٞذا  تجبس٢ اػت.

2-12 

 فرآیٌد ًاًَساخت

nanomanufacturing process 

( ٚ ٤ب ٔشاحُ ػبخت دس 4-2) ٘ب٘ٛٔٛادٞب ثٝ ٔٙظٛس ػٙتض ٞذفٕٙذ، ػبخت ٚ ٤ب وٙتشَ ا٢ اص فعب٥ِتٔجٕٛعٝ

 ( ثشا٢ اٞذا  تجبس٢ اػت.4-2)٘ب٘ٛٔم٥بع 

2-13 

 ًاًَهقیاس پدیدُ

nanoscale phenomenon 

 ( اػت.1-2) ٘ب٘ٛٔم٥بع اثش٢ وٝ حبكُ ٘ب٘ٛاؿ٥بء ٤ب ٚجٛد ٘ٛاح٣

 

2-14 

 ت ًاًَهقیاسخاصی

nanoscale property 

 ( اػت.1-2)٘ب٘ٛٔم٥بع ( ٚ ٤ب ٘بح٥ٝ 5-٤2ه ٘ب٘ٛ ؿ٥ئ ) ٔـخلٝ
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2-15 

 ًاًَپدید

nano- enabled 

 پز٤ش اػت.أىبٖ( 3-2) فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛوٝ فمظ ثب  ٢عّٕىشدوبسا٣٤ ٚ ٤ب ظٟٛس

2-16 

 ًاًَبْبَد

nano-enhanced 

 ٤بفتٝ اػت. ثٟجٛدؿذت ٤ب ( 3-2) فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ اػتفبدٜ اص وٝ ثب ٢عّٕىشدٚ ٤ب وبسا٣٤ ظٟٛس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ًاهِکتاب  

[1]   ISO/TR 27628: 2007,Workshop atmospheres - Ultrafine, nanoparticle and nano-

structured  

        aerosols- inhalation exposure characterization and assessment 

[2]  ISO/TS 80004-2: 2015, Nanotechnologies- Vocabulary- Part 2: Nano-object 


